


PROGRAMM

9.-11. MAI 2012 | AACHEN

MITTWOCH 09. Mai 2012 | 8.30 —17.00 UHR
GRUNDLAGEN BESCHICHTUNG UND ANALYSE

Begrufung
Prof. Dr.-Ing. Kirsten Bobzin,
Institutsleiterin, Institut fir Oberflachentechnik

Einsatzgebiete und Potentiale diinner Schichten
Dr.-Ing. Nazlim Bagcivan,
Oberingenieur, Institut fur Oberflachentechnik

Einblicke in die PVD- und CVD-Technologie
Dipl.-Ing. Baycan Yildirim,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut fir Oberflachentechnik

Innovationen aus der Dinnschichttechnologie
Dipl.-Ing. Tobias Munstermann,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut flr Oberflachentechnik

Methoden moderner Ober &chenanalytik
M.Sc. Ricardo Brugnara,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut fir Oberflachentechnik

Praxisnahe Prufung dinner Schichten unter
tribologischer und korrosiver Beanspruchung
Dr.-Ing. Nazlim Bagcivan,

Oberingenieur, Institut fur Oberflachentechnik

Halterungskonzepte fir die PVD-Beschichtungstechnik
Dr.-Ing. Stefan Esser,
Geschéftsfuhrer, 4pvd, Aachen

Besichtigung und Demonstration

von PVD-Beschichtungsanlagen der unterschiedlichen
Verfahren (MSIP, AIP, EB-PVD) und Vorstellung aktuell
laufender Arbeiten am Institut fur Oberflachentechnik

Gemeinsames Abendessen

DONNERSTAG, 10. Mai 2012 | 8.30 —17.00 UHR
INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

PVD-Schichten fur Werkzeuganwendungen
Dr. rer. nat. Werner Kolker,

Leiter Application Development,

CemeCon AG, Wirselen

Industrieller Einsatz der Plasmabeschichtungstechnik
zum Schutz von Bauteilen der Kraftfahrzeugtechnik
gegen Reibung und Verschleil3

Dr. rer. nat. Ulrich May,

Spezialist Oberflachentechnik, Abteilung Diesel
Systeme, Entwicklung Technologie Diesel,

Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Beschichtungen fur Werkzeuge der Massivumformung —
Herausforderungen und Mdglichkeiten

Dr.-Ing. Christian Hinsel,

Leiter Werkzeugbau,

Hirschvogel Umformtechnik GmbH, Denklingen

Von der Bauteilfertigung zur Beschichtung
Dr.-Ing. Christoph Schiffers, Sales Europe,
technischer Vertrieb Beschichtungsanlagen,
CemeCon AG, Wurselen

Exkursion

Werksfuhrung* bei der CemeCon AG, Wiirselen
Besichtigung der Arbeitsschritte bei einer PVD- und CVD-
Beschichtung

Abendimbiss

*Die Firma behalt sich vor, Mitbewerbern ein Alternativprogramm anzubieten

FREITAG, 11. Mai 2012 | 8.30 — 14.00 UHR
PRAKTISCHE VERSUCHE UND ANALYSE

Vorstellung und Durchfiihrung der
Schichtcharakterisierung an Analytikgeraten

Fuhren Sie folgende Priufverfahren gemeinsam mit den NAME, VORNAME*
wissenschaftlichen Mitarbeitern an den jeweiligen
Anlagen des Instituts fur Oberflachentechnik durch:

TITEL
Schichtcharakterisierung:
A JICHTMIKROSKOPIE
A +ALOTTENSCHLIFF 3CHICHTDICKE FIRMA, INSTITUT*
A IBERFL*CHENPROFILOMETRIE 2AUHEITSMESSUNGEN
berthrend und optisch) POSITION
A _ANOINDENTATION MECHANISCHE %IGENSCHAFTEN
AZ:NTGENDIFFRAKTOMETRIE OHASENANALY S E ~%+GEN-SPANNUNGEN
Phasenstabilitat) ABTEILUNG
A 'LIMMENTLADUNGSSPEKTROMETRIE CHEMISCHE INALYSE
A 4HERMOANALYTIK 7¢«RMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
Warmeleitfahigkeit, Warmekapazitat) STRASSE, POSTFACH*

Verbundcharakterisierung: PLZ, ORT*
A 20CKWELLENEINDRINGPR-FUNG 6ERBUNDHAFTUNG

A 3CRATCHTEST 6ERBUNDHAFTUNG
LAND*

Systemcharakterisierung: TELEFON*
A OIN ON $ISK 4RIBOMETER 2EIBUNG 6ERSCHLET"

A 3CHWING 6ERSCHLEIls 4ARIBOMETER 2EIBUNG 6ERSCHLEI-.

A YMPACT 4RIBOMETER 7IDERSTAND GEGEN 3CHAXAGBELASTUNG
A +ONTAKTWINKELMESSUNG "ENETZUNGSVERHALTEN

A 3ALZSPR-HNEBELTEST +ORROSIONSBESTe®ND+GKELT

A %LEKTROCHEMISCHER OOLARISATIONSVERSUEMAIFORROSIONS
bestandigkeit)

Diskussion und Verabschiedung




